АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09. 2021 года                                                                                                № 74  
с. Луговое
	О внесении изменений в постановление Администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 25.01.2021 № 05 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции на 2021-2023 годы в Администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 года № 478 «О  Национальном плане противодействии коррупции 2021-2024 годы», руководствуясь Уставом Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление Администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 25.01.2021 года № 05 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы в Администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» (далее- Постановление) внести следующие изменения:
1) Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы в Администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»;

2) В части 1 постановления цифры «2021-2023», заменить на цифры «2021-2024».

2. В приложение к постановлению внести следующие изменения:

1) В наименование и по тексту приложения цифры «2021-2023», заменить на цифры «2021-2024».

2. Настоящее постановление вступает в силу в порядке установленным Уставом Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.
Глава сельского поселения                                                                          М.В. Бедель 
